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PORTARIA N°1393/2022 - GR

N° do Protocolo: NAO PROTOCOLADO

Rio de Janeiro, 17 de Agosto de 2022.

MINISTERIO DA EDUCAGCAO
SECRETARIA DE EDUCAGAO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAGCAOQ, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO DE JANEIRO - IFRJ
PORTARIA IFRIN° 175, DE 17 DE AGOSTO DE 2022
Institui comiss3o de estudo de viabilidade de criago do Curso
Superior de Tecnologia Andlise e Desenvolvimento de Sistemas, na modalidade de Ensino a Distancia (EAD)
do campus S&o Jodo de Meriti deste Instituto Federal de Educag&o, Ciéncia e Tecnologia do Rio de Janeiro - IFRJ.
OREITOR DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO DE JANEIRO, nomeado nos termos do Decreto
Presidencia de 25 de maio de 2022, no uso de suas atribuicdes legais e regimentais, e tendo em vista a solicitagdo encaminhada pelo Processo Eletronico

n° 23831.000194/2022-44, resolve:

Art. 1° Institui comissdo de estudo de viabilidade de criag&o do Curso Superior de Tecnologia Andlise e Desenvolvimento de Sistemas, na modalidade de
Ensino & Distancia (EAD) do campus Séo Jodo de Meriti deste Instituto Federal de Educago, Ciéncia e Tecnologiado Rio de Janeiro - IFRJ.

Art. 2° A comisséo tera o prazo de 180 dias para finalizag&o dos trabal hos.

Art. 3° Esta portaria entra em vigor em 01 de setembro de 2022.
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